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(54) Vorrichtung zum Beschichten von Klein- und Massenteilen

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum
Beschichten von Klein- und Massenteilen im Vakuum. Das
Ziel der Erfindung ist, die Effektivitdt des Beschichtens von
Klein- und Massenteilen sowie die Qualitat der
beschichteten Teile zu erhéhen. Der Erfindung liegt die
Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen, die ™N
einmal eine Beschichtung der genannten Teile ohne
Beschichtungsfehlistellen ermoglicht und zum anderen das
verfahrensbedingt notwendige Anlegen eines
Spannungspotentials an die Bauteile gestattet. Gelést wird
die Aufgabe dadurch, daR die Vorrichtung von einem Korb !
aus elektrisch leitenden, temperaturbesténdigen,
maschenartigen Material besteht. Figur
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Patentanspruch:

v Vorrichtung zum Beschichten von Klein- und Massenteilen im Vakuum, dadurch gekennzeichnet, da® die Vorrichtung von einem
Korb aus elektrisch leitenden, temperaturbestédndigen, maschenartigen Material besteht. :

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Beschichten von Klein- und Massenteilen im Vakuum.

Charakteristik der bekannten technischen Lésungen

Beim Beschichten von Klein- und Massenteilen mit TiN in der Vakuumkammer entstehen, bedingt durch das Aufhangen der
Teile, Fehlstellen. Hinzu kommt, daR bei diesem herkommlichen Aufhangen der Teile nur aus Platzgriinden eine relativ geringe
Menge an Bauteilen in einer Charge beschichtet werden kann.

Ziel der Erfindung

‘Das Ziel der Erfindung besteht darin, die Effektwttat des Beschichtens von Klein- und Massenteilen sowie die Qualitat der
beschichteten Teile zu erhéhen.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zu schaffen, die einmal eine Beschichtung der genannten Teile ohne
Beschichtungsfehlstellen ermdglicht und zum anderen das Verfahren bedingt notwendige Anlagen eines Spannungspotentials
an die Bauteile gestattet.

ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch geldst, daR die Vorrichtung von einem Korb aus elektrlsch leitenden,
temperaturbestidndigen, maschenartigen Material gebildet ist.

Ausfithrungsbeispiel

Die Erfindung wird an einem Ausflihrungsbeispiel niher erldutert. Die Zeichnung zeigt im Schema eine Vakuumkammer mit
Antrieb und Beschichtungskorb.

Wie aus der Zeichnung ersichtlich, wird an dem Werkstucktrager 1 ein Korb 2 aus elektrisch leitendem Material befestigt. In
diesem Korb werden die zu beschichtenden Klein- und Massenteile gegeben. Durch die Drehbewegungen wird dafiir gesorgt,
daf sich auf den Bauteilen eine gleichméRige Schicht ausbilden kann. Durch die elektrische Leitfahigkeit des Korbes 2 wird
gewahrleistet, daR die Bauteile ein verfahrensbedingt erforderliches elektrisches Spannungspotential erhalten. Die
Maschenweite des Korbes 2 ist s0 auszulegen, daR die Bauteile nicht herausfallen, aber der Dampfstrom ungehinderten Zutritt
hat.
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